
全国１６機関が保有する最先端設備がどなたでもご利用できます 

支援機関の特徴的な技術を活かし、連携して支援します 

最先端微細加工設備＆技術が活用できます 

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 

微細加工プラットフォーム 

NanotechJapan 
事例紹介、各種制度のご案内など 

http://nanonet.mext.go.jp/ 

イエローページ 
共用設備検索 

http://nanonet.mext.go.jp/yp/ 

こんなことにお困りではありませんか？ 

600台以上の装置であらゆる微細加工が可能です 

 ガラスの流路を作りたい. 

 材料に電極を付けて電気特性を計りたい. 

 最先端の加工装置を自社に導入したいが相当な費用と時間がかかる. 

大学や研究機関にある微細加工技術が自由に使えることを知っていますか？ 
～微細加工プラットフォームは、あなたの研究レベルを高めるお手伝いをします～ 

（例えばこんな使い方が出来ます） 

  デバイスに最適な材料、構造、プロセスの選定から作製方法まで相談できます. 

  専任の技術スタッフが装置の選定からオペレートまで丁寧に指導します. 

  最先端の加工プロセス・評価装置を自分でオペレートできます. 

過去の利用事例を閲覧できることを知っていますか？ 
～研究・開発の課題を解決するヒントがあるかもしれません～ 

約１万件の利用報告書をホームページで無料公開しています. 

薄膜形成 リソグラフィ 膜加工・エッチング 

計測・評価 

電界放出形 
走査電子顕微鏡 

レーザ加工装置 

ステッパ  

マスクレス露光装置 

超高精度電子ビーム 
描画装置 

原子層堆積装置 

マスクアライナー 

高速大面積 
電子線描画装置 

インプリント装置 

インクジェット描画装置 

コータ 
／デベロッパ 

電子線蒸着装置 

スパッタ装置 

プラズマCVD装置 

ゾルゲル自動成膜装置 

分子線エピタキシー装置 

精密めっき装置 

微細加工プラットフォーム 

（代表機関：京都大学） 

3次元 
レーザリソグラフィ 

システム 

高速シリコン深堀り
エッチング装置 

リアクティブイオン
エッチング装置 

ICPドライエッチング
装置 

イオン注入装置 

接合装置 
ダイシング 
マシーン 

ウェハ研磨装置 

ナノプローバー 

パルスレーザー堆積装置 

FIB-SEM 

機械特性評価装置 

ウェットエッチング
チャンバー一式 

ECRエッチング装置 

気相フッ酸 
エッチング装置 

プラズマアッシャー 

その他 


